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Abstract (en)
The method involves processing measurement data of a measurement channel in time series of state values with mutually different time bases, and
calculating a good value extent in respect of the state values for a time series with an upper limit value and a lower limit value in a monitoring phase.
The upper and the lower limit values of the time series are calculated by adding or subtracting half a limit value range to or from a state base value
(ZR) of the time series respectively. Independent claims are also included for the following: (1) an expert system for monitoring technical processes,
comprising one measurement channel (2) a computer program product for monitoring technical processes.

Abstract (de)
Um die Uberwachung von technischen Prozessen weiter zu verbessern, insbesondere die abnutzungs- oder verschleiBbedingt Einflisse auf
die Uberwachung von den duBeren Einflissen noch genauer zu differenzieren, wird ein Verfahren beschrieben, bei welchem Messdaten tiber
Messkanale erfasst und die Messdaten eines Messkanals in mehrere Zeitreihen von Zustandswerten mit zueinander unterschiedlichen Zeitbasen
verarbeitet werden, wobei in einer Lernphase Grenzwertspannen ermittelt und in einer Uberwachungsphase beim Uberschreiten von Grenzwerten
tiberwachungsbezogene Schritte ausgeldst werden. Das erfindungsgemaBe Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass in der Uberwachungsphase
ein Gutwertebereich der Zustandswerte flr eine Zeitreihe mit oberem und unterem Grenzwert berechnet wird unter Einbeziehung einer in der
Lernphase vorbestimmten Grenzwertspanne und eines in der Uberwachungsphase bestimmten Zustandsbasiswertes der Zeitreihe. Die Erfindung
betrifft ferner ein Expertensystem zur Umsetzung eines solchen Verfahrens.
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